Rozktad zaje¢ dla studidow stacjonarnych | stopnia - semestr zimowy (20192)

PONIEDZIALEK / Monday |
44 45 49
Grupa 40m 41 43a 43ip 47 48
godz. MTMX-171 | MTIFO-171 ARAUT-171 | ARIPM-171 | MTMKM- | MTMIN- | g0 171 | mTesp-171 | MTTMY-
171 171 171
15 _ 900
8-9 PISP
W.
915 . 100 s. 16
15 _ 1100
10=-11 DPP SMPM
lab. w.
1115 _ 1200 s. 420 s. 244 TEW
lab.
s. 242
1215 . 1300 omP Sem. dypl. Sem. dypl. | Sem. dypl.
w. Ew. Ew. cw.
1315 . 1400 5.517 5. 206 5.519 5. 244
1415 - 1500 Photonics
i Systemsand | PRZEDMIOTY OBIERALNE:
Devices 1. Brydz sportowy — grupa poczatkujgca = drinz. A. Sztyber, s. 244
1515 - 160 Lab. 2. Projektowanie stron internetowych z wykorzystaniem systemdw zarzgdzania trescia ( na przyktadzie systemu Wordpress) - Dr inz. Maciej Sienito, s. 308
r.
1615 - 1700 PWS-3/1 PWS-2/2 PWS-3/1 SIAE
PLC PLC SNWA W
w. + 1. w. + 1. w.+ 1. )
1715 - 1800 5.16 5. 16 5.519 s. 244

WTOREK / Tuesday

a4 45 49
Grupa 40m 41 43a 43ip a7 48
godz. MTMX-171 MTIFO-171 ARAUT-171 | ARIPM-171 | MTMKM- | MTMIN- | ) ppoB-171 | MTESP-171 | MTTMU-
171 171 171
g15. goo CPO-2
l. +p.
915 _ 100 s. 718
1015 - 1100 WMA PWS-2/1 SMPM
l. +p. PSBD
lab.
15 00 | pot. sem. w. + 1. s
11>-12 5.513 5. 703 :
1215 - 1300 . PWS-2/2 PMES PWS-2/2 .
TES JAVA wzwp proj. JAVA SiAE
W w. + | w-*p. co2tyg w. + | 1ab.
s.513 . 14 s. 603 . 609 . 14 s. 240
1315 - 149
WMA TINF
1415 - 1500 I +p. w.
| pot. sem. PWS-4 | pot. sem.
s. 513,718 ULR vSvY?FI, MVLVJM s. 146 SI;’)R UVIVZE ':ZP
omP w. + lab. P ) SMOEM ) ) )
1515 . 1600 lab. s 140 s. 336 s. 522 Il pot. sem. s.30 s. 206 s. 242
Il pot. sem. l.+p.
s. 513,512 s. 146
1615 - 1700 PRZEDMIOTY OBIERALNE:
1. Kompozyty w urzadzeniach mechatroniki - dr inz. A. Skalski, s. 146
2. Kursy podstawy programowania w jezyku JAVA - dr inz. M. Wtadziriski s. 420A
1715 - 1800 3. Techniki swietine w mechatronice - prof. L. Satbut s. 517




Rozktad zaje¢ dla studidow stacjonarnych | stopnia - semestr zimowy (20192)

SRODA / Wednesday
44 45 49
Grupa 40m a1 43a 43ip 47 48
MTMKM- | MTMIN- MTTMU-
godz. MTMX-171 MTIFO-171 ARAUT-171 | ARIPM-171 171 171 ARROB-171 | MTESP-171 171
815. goo
TEW
w. +1.
915 _ 10% 5. 242,336
L. UMD
1015 - 1100 Digital Inrjage Wil
Processing 5. 603, 626 SMOEM
Lecture w.
1115 - 1200 703 s. 206
MCHTR
PMES
MTP DTP
1215 - 1300 Opto-numerical PWS2/ w. wotl lab.
Methods and MESKki | pot. sem. s.522 5. 146, 225
Testing lab. s. 206
1315 - 1400 Lab. co 2 tyg. Sem. dypl.
r. 420 s. 609 Il pot. sem.
s. 206
1415 - 1500 Photonics Sem. dypl.
Systems and I pot. sem.
1515 - 169 Devices s.522 UIZE
Lecture lab.
1615 - 1790 MCHTR 517 s 137
1715 - 18%
CZWARTEK / Thursday
Grupa 40m 41 43a 43ip MTI?A4KM- 45 a7 48 49
godz. MTMX-171 MTIFO-171 ARAUT-171 | ARIPM-171 171 MTMIN-171 | ARROB-171 | MTESP-171 | MTTMU-171
TINF
812-9% PWS-2/1 w. CPO-1
CPO1/WMA PTB s. 146 SIPR
SIPR w.
w+l+p W] w. +p. SMOEM w. +1. I pot. sem
915 1000 s. 140 . 14 s. 603 Il pot. sem. s. 14 5. 140
I +p.
s. 146
10%5-11% | opto-numerical PWS2/ | Pws-3/2 CPO-1
Methods and CPO-1 MESki EUM pro. RM w.
. w+l+p | pot. sem.
Testing s. 140 w. s 127 w. +1. | pot. sem.
1115 - 1200 Lecture : s. 603 : s.522 s. 140
MCHTR 517
1215-1300 | . IPR Sem. dypl. EUM PWs-2/1
Diploma seminar W+ roi w IPR Sem. dypl.
MCHTR 513 ' 16‘" pséé 6 W, +p. 5. 244
1315 - 1400 DPP s s - s. 16
wyk.
15 00 -
14%-15 Academic Writing s. 344 Sem. dypl. TTF:I 2
Lecture w. +p. )
s. 517 + ASP
1515 . 1690 MCHTR 513 s. 336 ul. Spokojna 13
15 00
1615 - 17 Wl SIWP w. Isl
5. 16 proj. >
1715 - 1800 5. 336




Rozktad zajec dla studidw stacjonarnych | stopnia - semestr zimowy (20192)
SEMESTR VII

PIATEK / Friday

. 44 45 49
Grupa 40m 41 43a 43ip MTMKM- MTMIN- 47 48 MTTMU-
godz. MTMX-171 MTIFO-171 ARAUT-171 | ARIPM-171 171 171 ARROB-171 | MTESP-171 171
15 _ 00
8"-9 USF
w.
915 _ 10% s. 517
15 _ 1100
10%5 - 11 USE
lab.
1115 - 1200 5. 504
1215 - 1300
Sem. dypl.
s. 517
1315 - 14%
1415 - 159
1515 . 1600
Przyjete skroty:
IPR - Inzynieria oprogramowania SIWP - Systemy informatyczne w przemysle
KIUD - Kontrola jakosci urzadzen diagnostycznych SKD - Systemy kontroli defektoskopowej
KUP - Komputerowe urzadzenia peryferyjne SMPM - Systemy pomiarowe
LPP - Laserowe przetworniki pomiarowe SPT - Sensory i przetworniki wielkosci termodynamicznych
MATLA - Wprowadzenie do programowania w MATLAB'ie SPW - Sensory i pomiary wielkosci nieelektrycznych
MES - Metoda elementéw skoriczonych - zastosowania w STP - Sterowniki programowalne
bioinzynierii SYOP - Systemy operacyjne
MRP - Maszyny i roboty pomiarowe TES - Technika swietlna
MTP - Metrologia przeptywéw TEW - Technika wizyjna
MUM - Mikrourzgdzenia MEMS TINF - Transmisja informacji
NMIOT - Numerical Methods in Optical Techniques TLBIO - Techniki laserowe w biomedycynie. Biofotonika
OMP - Opto-numeryczne metody pomiaru TMENU - Techniki medycyny nuklearnej
PES - Podstawy metody elementdéw skorcz. TRI - Transmisja informacji
PISP - Projektowanie interfejséw sprzetowych i TTG - Techniki tomograficzne
programowych TTV2 - Technika telewizyjna 2
PMES - Podstawy metody elementdéw skoriczonych TUDM - Technika ultradzwiekowa w diagnostyce medycznej
PMOM - Podstawy modelowanie w medycynie TWE2 - Technologia wyrobéw elektron. Il
POW - Przedmioty obieralne Wydziatowe TWM2 - Technologia wyrobéw elektronicznych II
PTB - Podstawy technik badan urzadzen prec. UMD - Urzadzenia multimedialne
PW - Przedmiot wariantowy USF - Urzadzenia i systemy fotoniczne
PWS - Przedmiot wariantowy specjalnosciowy WMA - Widzenie maszynowe
RBM - Robotyka mobilna WZWP - Wybrane zagadnienia wzornictwa przemystowego
RiM - Roboty i manipulatory w inzynierii medycznej ZIN - Zagadnienia jakos$ci w projektowaniu
RM - Robotyka Mobilna ZSDO - Zaawansowane systemy diagnostyki obiektow
SAE - Sensoryka i aktuatoryka elektromagnetyczna technicznych

SIPR - Sterowanie i programowanie robotow



